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Semestr VI
PONIEDZIALEK / Monday |
godz Grupa MXUSM-161| MXIFO-161 MTIFO-161 IPAUT-161 IPIPM-161 |MTMKM-161| MTMIN-161 | IPROB-161 MTESP-161 | MTTMU-161
815 _ goo
MCR TMP-1
Lecture lab
146 41.2
915 10% MCHTR KUQ >
proj. AKE PW1/
s. 517,513 w. + lab. PSAV
INOP2 ABI NTK s 16 w-
10% - 11% Lab. w.+ 1 +p. L 9:15.12:00 s-716
>04 PNPZ s- 603, 609, s. 12pQ I. ot se.m wsp
MCHTR IPP w. 610, 620 ’ pot. : lab.
w. + 1.
s. 140 Il pot. sem.
5.519 11:15-14:00 <. 797
1115 - 12% SEMD Il pot. sem. U
Lecture
146 TEL
MCHTR
w.
s.517 SPD SPD ETP
1215 - 1300 W. W. W. TOM
PPD | pot. sem. | pot. sem. SPD | pot. sem. w. + lab.
5.16 5. 16 TMP-1 PW/NIZI 5. 206 s.716
L+T lab. g w.+p W.
140 o o | pot. sem.
MCHTR PIC PIC s. 412 s. 137 5. 16 PW2\SMWM
proj. proj. W.
1315 . 1490 %gr. %ar. Il pot. sem.
Il pot. sem. | Il pot. sem. s. 206
s. 420A s. 420A
DEM PW1/
Lect. + Lab. BEM WMA w.
15 100 + Proj. W. + pro. poczatek zajec SPWT
147-15 146 PPD 5.517 RBT WMA UPTE 13.03 W,
MCHTR Pro. lab. w. + lab. TRB w. + lab. I pot. sem. < 206 TMP1
od 6 tyg. poczatek w. lab. % gr.
>13 sem 2aje¢13.03 | s.603 sem. 5140 5. 412
MCHTR : ' ’ s.336 PIC lab. '
s. 50 s. 140 > s 34
1515 - 16% proj. 22 gr.
Il pot. sem.
s. 420A
MDPD PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAtOWE:
1615 - 17% Lecture 1 PROTOTYPOWANIE PROCESOW OBROBCZYCH — dr inz. A. Skalski, s. 137
517 2 NIENISZCZACE BADANIA MATERIALOW — dr hab. inz. Jacek Salach s. 16
15 1500 MCHTR 3.  TECHNIKA PLC W STEROWANIU AKTORAMI —drinz. Z. Seta s. 336
17°-1 4 INZYNIERIA REHABILITACYJNA | ORTOPEDYCZNA - M. Zawiski, s. 703
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Semestr VI
WTOREK / Tuesday
Grupa - - -
Pa| MXUSM- | \1xiFo-161 | MTIFO-161 | 1PAUT-161 | pipm-161 | VKM= | irMiN-161 | IPROB-161 | MTESP-161 | MTTMV
godz. 161 161 161
81590 SCR TMP-1 SCR TMP-1 TMP-1
w. | pot. w. | pot.
w. + lab. w. | pot. sem. w. + lab cem cem
915.10% s. 140 5.6 s. 140 ’ ’
s.6 s.6
10%5 - 1100 DOS | R‘?T w.
SEMD L+P pot. sem. PUM T™MP1/ ETP
Lab. + Pro. 513 s-11 'l’Wo/fRSB;T\:V- | +p. TMP2 | T)?Ts:’r.n lab. \;Rfll:
1155 1900 72 MCHTR SPD b P | 5603, 609, lab. PoT | pot.sem. | M0
MCHTR ) ’ 620 s. 412 ’ s. 250 ’
Il pot. sem.
s. 347
12151300 PIC w.
IDS LTEC P\!Vl- | pot. sem. PICW. PTM ‘ MEL pIC MEM T™MP1
L+ Lab. Lecture TES/TEL s. 16 I oot semn w. + proj. W wk.s. 16 w lab. % gr.
1315 - 140 140 >22 lab. SPD lab. i o16 | Z003609 1 o Iabys. 4208 | s 146 s '412g '
) MCHTR MCHTR s. 504 Il pot. sem. ’ 620 ' T ! !
s. 347
SAU w.
1415 . 150 — TMP-1
EMTRL PW1-TES, | pot. sem. SAU WZUP‘ MNUE /SMWM PRD
lab. TEL s. 16 w W. + proj. ot lab w. +lab
77 lab. PJC proj. s i6 s. 603, 609, s '244 % r S 146 ’
1515 - 16% MCHTR s. 504 Il pot. sem. : 620 . . ’4g12 :
s. 420A ’
s 0 PRZEDMIOTY EKONOMICZNE | HUMANISTYCZNE:
16%-17 1. KIEROWANIE ZESPOLEM — dr Kinga Pawtowska, s. 522
2. ROZWOJ MYSLENIA TWORCZEGO — mgr Aleksandra Firek, s. 140
3. KOMPUTER W KULTURZE WSPOLCZESNE) — prof. Marek Maciejczak, s. 336
175 - 18 4. SZTUKA MYSLENIA | UCZENIA SIE — Andrzej Bitat, s. 16
5. FINANSE PERSONALNE - dr T. Tyc, s. 206
6. WIELCY MYSLICIELE - OD PLATONA DO LEMA 0 — dr Beata Witkowska-Maksimczuk, s. 703

SRODA / Wednesday

¢ dZGruPa MXUSM-161 | MXIFO-161 | MTIFO-161 | IPAUT-161 | IPIPM-161 | MTMKM-161 | MTMIN-161 | IPROB-161 | MTESP-161 | MTTMU-161
815- 90 ANSYS BEM TMP1
L. + Pro. pro. lab. % gr.
15 _ 00
9% - 10 s. 4208 s.517 s. 412 UMD-1 UMD-
MEL i
15 _ 1100 Ww. +p.
10%-11 MCR IPs1 lab. 5. 603
Lab. K ABI 5. ???
proj. 5. 626
412 5.513 I +p. S
1115 - 1200 MCHTR ) 5. 609, 610, AKP, SPD
lab.
620 Il oot
PW2/ NTK " é;?m'
15 _ 1200 S.
12%-13 LVI. MDPD IPS1 SCADA TMP-1 w- IPS1
Tutorial s. 206 w. +p.
135 Lecture w. 12-14 lab. . 513
1315 - 149 MCHTR 517 MCHTR s. 16 lab. 1/2 gr. s. 412 < 16
s. 308
od 3 tyg. SPU
1455 - 150 LTEC ) w. 12-15 lab. PW1/
Lab PW1-TES s. 244 SPUP 5. 609, 620 MMP WMA PRMF
MDE 504' w. w. +1. w. + lab. lab. lab.
1515 - 16 L+ Lab. MCHTR s. 517 s. 16 s. 206 I po’(.?;em. s. 242
522 S. £
MCHTR PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAtOWE:
1615 - 17% 1. WPROWADZENIE DO METODY ELEMENTOW SKONCZONYCH | PROGRAMU ANSYS - dr
inz. K. Kamieniecki, s. 336, 420A
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Semestr VI
CZWARTEK / Thursday
gOderupa MXUSM-161 | MXIFO-161 | MTIFO-161 IPAUT-161 IPIPM-161 MTEEM' MTMIN-161 | IPROB-161 | MTESP-161 | MTTMU-161
15 _ 900
8 9 UWA Pj(; PWS/PZE MNUE
proj. Lab.
w. + lab. Il pot. sem W-+ cw. Il pot. sem
s. 336 ' ’ s. 206 : ’
915 -10% s. 420A 5. ??? UMD-2
lab.
kuo s a626
10% - 11% MEMS Tob W. +p. MPR PZE '
L. + Lab. L. + Lab. s. 517,513 W w
244 140 PW1/KSP s 663 s 1;16
151200 MCHTR MCHTR . . ’ ’
11%-12 W. +2|§2 SPD MSBP
s lab. RBT w.
1215 _ 1300 Il pot. sem. lab. s. 207
T™MM MDPD Tso s. 337 SPU od 6 tyg.
L + Pro. Pro. . w. sem.
W. + proj.
718 513 . 517 | pot. sem. s.50 TTV1
1315 - 14% MCHTR MCHTR ' s. 603 w. + lab.
PZE s. 14
lab.
1415 - 15% ’ w. + lab.
EL4/NAN 1PS2 AUP PSBD TMP-1 AKP s. 206
Lecture od 3 tyg.
146 lab. w. + lab. Wt lab. gr. w.+ lab.
15% - 169 MCHTR s. 513 s.336 . 522 s. 412 s.6
SMD
Lecture
1615 - 1700 603
MCHTR PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIALOWE (POW):
Lab. 1. PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLEROW — dr inz. A. Parkosz, s. 522
609, 620 2—!—N-HN4ERI-A—W¥N-AI:A—ZKGW——€I+’—+HZ—-Z—Se%a;
MCHTR AMOW .
1745 - 18% 4. PYTHON W PRZETWARZANIU OBRAZU — prof. B. Siemigtkowska, s. 16 ( poczatek zaje¢ 16.03)
5. ZARZADZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI — prof. R. Szewczyk, s 244
6. KOMPATYBILNOSC URZADZEN ELEKTRONICZNYCH —dr hab. inz. Jacek Salach s. 146
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r -
d Grupa MXUSM-161 | MXIFO-161 | MTIFO-161 IPAUT-161 IPIPM-161 MT]I.VISEM MTMIN-161 | IPROB-161 MTESP-161 | MTTMU-161
godz.
815 - 900 TMP-1
ZBR /SMWM
012 W. + proj. lab.
lab. ?:bu IS;:JU s. 336 % gr
15 1000 : ' 5. 412
9°-10 1 52 ggj‘py 5.308,310, | s.308, 310,
' 314 314
1015 - 1100 MCR WsP
EFR W
Lab. godz. 10-12
w. + lab.
412 s. 146 | pot. sem.
1115 - 1200 MCHTR ’ s. 207
PW2/
SCADA MFM
lab. 1/2 gr. PW/RBT lab.
o2 s. 420A lab Il pot. sem.
1215 . 1300 ab.
lab. 5.233
od 6 tyg.
1/2gr PW2/
sem.
s. 504 s.50 UPM
’ w. + lab.
1315 - 14% s. 603
MSBP
lab.
Il pot. sem.
s. 205, 225
1415 . 159
155 - 16% PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIALOWE PIATEK godz. 16:15-18:00:
METODA MENTOW. SKONCZON L A i

GE
GM

- zajecia odbywaja sie w gmachu Elektroniki,
- zajecia odbywaja sie w gmachu Mechatroniki,

Tryb zdalny (remote)

Zdalny mieszany (remote hybrid)

Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)

Stacjonarny (in line)
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Przyjete skroty:

ABI
ABM
ACFM
AKE
AKP
ANP
ANSYS
AUP
BEM
BIOME
BIT
BMI
CPOB
DEM
DOS
EAM1
EAPP
EFR
EMTRL
ETB
ETP
IAP
IDS
IMPLA
INOD
INOP2
IPP
IPS1
IPS2
KSP
KUO
LABV
LTEC
LUP
LvI
MATLA
MCR
MDE
MDPD
MEL
MEMS
MFM
MiRP
MMP
MNTC
MNUE
MPR
MSBP
MSTC
MTP
NAN
NBM
NES
NIZI
NTK
012
PHE
PIDOM
PIC
PMOM
PNM
PNPZ
POW6

Aparatura biomechaniczna
Akceleratory biomedyczne

ANSYS Computational Fluid Mechanics
Aktuatoryka elektryczna

Aktuatoryka pneumotroniczna

Analiza niepewnosci pomiaru

Ansys

Automatyka przemystowa

Budowa i eksploatacja urzadzen mech.
Biomechanika inzynierska
Biometryczna identyfikacja tozsamosci
Biomechanika inzynierska

Cyfrowe przetwarzanie obrazéw
Design of electronic modules

Design of Optical Systems
Elektroniczna aparatura medyczna |
Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Efektory robotow

Electric metrology

Etyka biznesu

Elektroniczne techniki pomiarowe
Inteligentna aparatura pomiarowa
Industrial Diagnostic Systems
Implanty i sztuczne narzady,

Inzynieria odwrotna

Instrumental Optics Il

Inzynieria procesow przemystowych
Integracja programowa systemach multimedialnych 1
Integracja programowa systemach multimedialnych 2
Komputerowe sterowanie procesami
Konstrukcja uktadéw optycznych

Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW,

Laser Techniques

Logiczne uktady programowalne

LabView

Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie
Microcontrollers

Multimedia devices

Mechanical Design of Photonic Devices
Materiaty elektroniczne

MEMS

Materiaty funkcjonalne w sensorach mechatronicznych

Maszyny i roboty pomiarowe

Mikro- i makrogeometria powierzchni
Manufacturing Technology 2

Mikro- i nanouktady elektroniczne
Metodyka projektowania

Metody statystyczne w badaniach przemystowych
Microsystems Technology

Metrologia przeptywdéw
Nanotechnologies and Nanomaterials
Nieniszczace badania materiatow
Przedmioty ekonomiczno-spoteczne,

Narzedzia informatyczne w Zastosowaniach inzynierskich

Niekonwencjonalne techniki ksztattowania
Optyka instrumentalna Il
Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne

Podstawy inzynierii diagnostyki obrazowej w medycynie

Programowanie w jezyku C++
Podstawy modelowania w medycynie
Pneumotronika

Programowanie niskopoziomowe
Przedmioty obieralne Wydziatowe
Programming of Photonics Devices

Semestr VI

PPNIT
PRD
PRM
PRMF
PRP
PRZF
PSBD
PSW
PUM
PZE
RAD
RBT
SAU
SCADA
SCR
SEMD
SMD
SNB
SPD
SPTW
SPU
SPUP
SRP
TEL
TETOM
T™MM
TMP1
T™MP2
TOD
TOM
TRB
TSO
TTV1
TUD
TUDM
UumMD1
UMD?2
UPM
UPTE
UTE
UWA
WF
WMA
WSP
wzp
ZBR
757

Podstawy prezentacji nauki i techniki

Podstawy realizacji dZzwigku

Propedeutyka medycyny

Podstawy realizacji montazu filmowego

Pracownia problemowa

Podstawy realizacji zdje¢ filmowych

Podstawy systemow baz danych

Pracowania systeméw wspdtrzednosciowych
Projektowanie urzadzen mechatronicznych
Projektowanie zespotéw elektronicznych
Radiologia

Robotronika

Systemy automatyki

Systemy SCADA

Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemystowych
Sensors and Measuring devices

Simulations in mechatronic design

Sieci neuronowe w inzynierii biomedycznej,
Sterowanie procesami dyskretnymi

Sensory i przetworniki wielkosci termodynamicznych
Symulacja w projektowaniu urzadzen precyzyjnych
Sieci przemystowe i inteligentne urzgdzenia polowe
Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemystowe
Technika laserowa

Techniki tomograficzne

Theory of Machines and Mechanism

Technika mikroprocesorowa 1

Technika mikroprocesorowa Il

Technology of Optoelectronics Devices

Technika oswietleniowa w multimediach
Trybologia i mikrotrybologia

Technologia sprzetu optoelektronicznego

Technika telewizyjna 1

Technika ultradzwiekowa w diagnostyce medycznej
Technika ultradzwiekowa w diagnostyce medycznej,
Urzadzenia multimedialne |

Urzadzenia multimedialne Il

Urzadzenia produkcyjne mechatroniki

Urzadzenia i procesy technologiczne elektroniki
Urzadzenia technologiczne elektroniki

Urzadzenia wykonawcze automatyki

Wychowanie Fizyczne

Widzenie maszynowe

Wspdtrzednosciowe systemy pomiarowe,
Wybrane zagadnienia wzornictwa przemystowego
Zasady budowy robotéw

Zrozumiec sztuke
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